
























专利名称(译) 用于有机EL元件的密封膜，有机EL元件和有机EL显示器

公开(公告)号 US8319428 公开(公告)日 2012-11-27

申请号 US12/999537 申请日 2009-06-29

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 ADACHI KAZUYA

发明人 ADACHI, KAZUYA

IPC分类号 H01L51/50

CPC分类号 H01L51/5256 Y10T428/24975

审查员(译) 帕特尔NIMESHKUMAR

其他公开文献 US20120104945A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明的目的是提供一种有机EL元件用密封膜，由于没有针孔，因此具
有优异的耐湿性。本发明的密封膜是具有至少三层的层状结构的有机EL
元件用密封膜，其中氮化硅膜和氧氮化硅膜交替层叠，其特征在于，从
侧面开始的奇数层有机EL元件的膜厚度（T1）为200nm或更大的氮化硅
膜，有机EL元件侧的偶数层是膜厚（T2）为20nm的氧氮化硅膜或更
大，50纳米或更小。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/db40eb2e-11bc-45b0-afbe-18078c771c6c
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